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Resultado do processo sele.vo de estagiários na área de Mecânica, conforme previsto no Edital
01/2024/GEPEX/CIEE/Câmpus Valparaíso.

Classificação Discente Coeficiente de Rendimento

1 Pedro Paulo Pereira de Farias 8,05

2 Mateus Felipe Alves Rodrigues Leite 7,89

3 Wesley Rebelo Maciel dos Santos 7,20

4 Heynze Ferreira Andrade 6,94

5 Joelke Chagas Ferreira 6,63

6 Pedro José de Sousa Barbosa 6,41

Valparaíso de Goiás, 12 de Setembo de 2024.

Prof. Dr. Fabio Francisco da SilvaProf. Dr. Fabio Francisco da Silva

(assinado eletronicamente)

Coordenação da Integração Escola-Empresa

Profª. Drª. Danielle Pereira da CostaProfª. Drª. Danielle Pereira da Costa

(assinado eletronicamente)

Gerência de Pesquisa, Pós- Graduação e Extensão
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